AWISO AGLI ISCRITTI n.44/2019

Il nostro ORDINE, la Fondazione dell'Ordine e I'Associazione di Ingegneria
Elettrica, Elettronica e Informatica (AEIT) — sezione di Catania hanno organizzato
un seminario dal titolo:

METROLOGIA FORENSE

Il seminario si terra venerdi 5 aprile 2019 alle ore 16:00, I'Aula Oliveri — Citta
Universitaria - Catania

La partecipazione al seminario conferisce n. 3 CFP per gli Ingegneri iscritti all’Albo ed in
regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.

Per ragioni organizzative, I'iscrizione al seminario sara possibile,
soltanto telematicamente al sito www.fonding.ct.it compilando I'apposito “form” dedicato
al seminario.

Il programma del seminario & pubblicato nel sito dell’Ordine alla voce CONVEGNI.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE - Giuseppe Platania
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO - Giuseppe Marano


http://www.fonding.ct.it/

